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11 Drucksensor und Vakuumisola- VIP SENSORTRANSPONDER

tionspaneel.

FUR DIE DRAHTLOSE DRUCK-
UND TEMPERATURMESSUNG

2 Drucksensortransponder im

Paneel.
© Fraunhofer IMS Das Fraunhofer IMS hat ein Sensortranspondersystem zur Qualitats-
bewertung von Vakuumisolationspaneelen entwickelt, bei denen die
Qualitat des Vakuums deren Dammwirkung bestimmt. Ein CMOS-Chip
mit integriertem Drucksensor prift den Zustand des Vakuums und infor-
miert, ob die Isolationswirkung noch vorhanden ist. Der Messwert wird
drahtlos durch die metallisierte Hullfolie des Paneels Ubertragen.
Fraunhofer Institut fiir Eigenschaften Anwendungen
Mikroelektronische Schaltungen = = 7 7 7 7 m o rr T e TS
und Systeme IMS = Druckmessbereich: » Warmedammung von Fassaden,
FinkenstraBe 61 1 bis 100 mbar Dach- und Bodenflachen
47057 Duisburg = Temperaturmessbereich: » Kdhl- und Gefriergerate im
-20 bis +50 °C Haushaltsbereich
Kontakt = Energieversorgung Uber = \Warmeisolation von Transport-
Martin van Ackeren LF-Sendefeld behaltern
= batterielos/wartungsfrei
Telefon  +49 203 3783 130 = drahtlose Auslese mit Lesegerat
martin.van.ackeren@ims.fraunhofer.de = Lesereichweite bis 30 cm
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